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Las principales ventajas de los microsensores son su tamafio, bajo coste y rapido tiempo de
respuesta, lo que permite que puedan ser utilizados en diversas aplicaciones tales como
medicina, quimica, medioambiente, etc.
GRUPO DE 14D RPN - "
MEMS Lab centra su investigacion para el disefio, modelado y caracterizacion de
- microsensores y dispositivos microelectronicos, orientados a la deteccion de distintas
Area de conocimiento magnitudes fisicas. EIl MEMS Lab pertenece al Departamento de Ingenieria Electronica de
 Microelectrénica la Universitat de Valéncia y es liderado por el Dr. Candid Reig Escriva,

Disefio de Circuitos . . . .
Lineas de investigacion

Circuitos Integrados ) "
- Microsensores magnéticos: Modelado

AR de microsensores magnéticos (FEM,
Disefio de Sistemas Sensores Verilog-A)

Simulacion Microsensores de gas: Desarrollo de

Dispositivos de Estado Sélido microsensores quimicos de estado s6lido
para deteccion de gases, vapores Yy
liquidos.

Colaboracién Interfaces para microsensores: Disefio
de interfaces integrados especificos para
; microsensores (polarizacién, extraccion
* Asesoramiento y consultoria de datos en matrices, compensacion
¢ Proyectos de I+D bajo demanda térmica)

e Proyectos en colaboracion

» Formacion especializada Antenas impresas: Disefio, fabricacion,
caracterizacion y modelado de antenas
impresas para uso en aplicaciones Wi-Fi

Tecnologia disponible para y redes de sensores

licenciar
Campos de aplicacion
- Microelectrénica: medida de corriente/potencia.
- Medioambiente: medida de humedad ambiental y del suelo.

- Comunicaciones: Enlaces de telecomunicaciones

Servicios a empresas y otras entidades:

Asesoramiento técnico y consultoria sobre:

Caracterizacion de sensores (DC, AC, magnético, humedad, temperatura,
ruido...)

Caracterizacion térmica y en humedad de dispositivos electrénicos

Desarrollo redes de sensores y sistemas de medida

Disefio, caracterizacion y aplicaciones de microsensores, sensores y transductores
integrados monoliticamente.

Productos

CD—FQ oficina de transferéncia 3 i Antena impresa para aplicaciones multibanda, capaz

SEEStREdliEsgE de operar en varias bandas de frecuencia al mismo

tiempo.(Patente ES2327995B1)
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Informacién adicional

OTRA INFORMACION DE INTERES

MEMS Lab participa actualmente en el proyecto “Oxidos II-VI avanzados para tecnologias electrénicas,
optoelectronicas, de sensado y foténicas”, cuyo objetivo es la aplicacion de nuevos materiales a
componentes microelectrénicos. Colaboran investigadores de dos universidades espafiolas y del CSIC.
El proyecto es financiado por la Generalitat Valenciana en el programa Prometeo para grupos de
investigacion de excelencia.

El grupo MEMS colabora con otras instituciones extranjeras, tales como el Instituto de Microsistemas e Nanotecnologias (INESC
MN) de Portugal y Ben-Gurion University de Israel.

MEMS Lab cuenta con articulos cientificos en las revistas internacionales mas prestigiosas (con un alto indice de impacto) dentro
de sus areas de conocimiento. Algunas de las principales revistas son: IEEE Transactions on Magnetics , IEEE Sensors Journals,
Microelectronics Journal, Crystal Growth and Design, Solid-State Electronics, entre otras.

También participa en comités técnicos de numerosas conferencias internacionales del sector asi como en consejos editoriales de
revistas especializadas.
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